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Formmesstechnik in
der Optikfertigung

Wahrend des Fertigungsprozesses in der Optik ist die
wiederholte Uberpriifung der Form des Werkstiicks
unablassige Notwendigkeit. Uberpriift werden unter
anderem Form (inkl. Radiusfehler), Welligkeit, Dicke und
innere sowie AduBere Zentrierung. Hierflr stehen
heutzutage eine Vielzahl von Messverfahren zur
Verfiigung, von denen sich fiir die unterschiedlichen
Prozessschritte - z.B. grobschleifen, feinschleifen und
polieren in der klassischen Fertigung - verschiedene
Messverfahren  besser oder weniger gut eignen.
Insbesondere im Hinblick auf immer enger werdende
Toleranzen, ist die richtige Wahl des Messgeréts
ausschlaggebend. Die diversen Geometrien der Optiken
(plan, spharisch, aspharisch, oder Sonderformen) stellen
hierbei  unterschiedliche  Anforderungen an die
Messtechnik. Die passende Messmethode fir die jeweilige
Messaufgabe zu finden ist daher haufig eine
Herausforderung. Im Seminar wird im Rahmen von Vortragen
und praktischen Ubungen eine Ubersicht (iber die jeweils
geeigneten Messverfahren gegeben. Die Teilnehmenden
kénnen das theoretisch Erarbeitete direkt im Anschluss
an den unterschiedlichen Messsystemen anwenden und
Uben.

I Zielgruppe

Techniker/innen und Ingenieure/innen aus der
optischen Fertigungstechnik und Qualitatssicherung,
interessierte Anwender/innen und Ingenieure/innen
aus Entwicklung, Applikation und Management.

Kursinhalte

Dienstag, 02. September 2025
Beginn: 10:00 Uhr | Ende ca. 17:00 Uhr

= Messung der Form (Oberflachenformtoleranz) von
Planflachen und spharischer Optiken.
Gegenlberstellung der unterschiedlichen
Messverfahren.

= Asphdrenmessung mittels computer-generierte
Hologramme (CGH)

= Beurteilung optischer Flachen nach ISO 10110
und Zernike

Im Anschluss gemeinsames Abendessen

Mittwoch, 03. September 2025

Beginn: 09:00 Uhr | Ende ca. 17:00 Uhr

= Uberblick und Vergleich marktverfiigbarer
Aspharenmesstechnik — taktil und optisch

= Innere und duBere Zentrierung von optischen
Elementen

= Sonderformen — Freiformen, diffraktive optische
Elemente, Fresnel-Linsen, Zylinderlinsen, etc.

Referenten

Jean-Michel Asfour entwickelt mit Hilfe diffraktiver
Optiken  Beleuchtungssysteme und messtechnische
Verfahren mit Schwerpunkt der Asphdrenmesstechnik.
Seine Firma DIOPTIC bietet seit Uber 15 Jahren
insbesondere CGHs fiirdie Aspharenmesstechnik an, die
fir den direkten Einsatz an Fizeauinterferometern
ausgelegt sind.

Prof. Dr.-Ing. Steffen Reichel ist seit 2016 Professor fir
Messtechnik und Photonik an der Hochschule Pforzheim.
Davor war er bei Lucent Technologies und die letzten 16
Jahre bei der Schott AG in Mainz in unterschiedlichen
Positionen der Entwicklung und Anwendung von
optischen Materialien und Komponenten tatig. Er ist
Fellow der SPIE.

Dr-Ing. Marc Wendel st Spezialist im Bereich
Messtechnik. Er besitzt Gber 10 Jahre Erfahrung in taktiler
und optischer Messtechnik. Dank seiner internationalen
Position als Business Development Manager bei Taylor
Hobson (Teil der Ametek GmbH) ist er vertraut mit den
unterschiedlichsten Industriezweigen und
Anwendungen im  Optikmarkt, sowie deren
Anforderungen.

Hands-on Training

Die Vortrage werden an beiden Tagen begleitet durch
umfangreiche praktische Ubungen in zwei bis drei
Gruppen.

Die praktischen Ubungen umfassen die
interferometrische, taktile und optisch scannende
Vermessung (geschliffen oder poliert):

=  Form und Keilfehler von Plan-Substraten

* Form und Radius von spharischen Flachen

= Form, Radius und Zentrierung von aspharischen
Flachen

= Interferometrische Vermessung von Asphéren
mittels computer-generierter Hologramme (CGH)



